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질산제조공정에서는 암모니아를 원료로 하여, 암모니아 산화반응기(AOR)에서 산화반응을 

통해 질산염을 생성한 후 흡수반응을 통해 질산을 제조한다. 이 과정에서 산화반응 시 부가
생성물로 N2O가 발생한다. 이 가스는 6대 온실가스 중 하나로서 CO2의 310배에 달하는 온

실효과 작용을 한다. 
본 연구에서는 고온의 AOR에서 발생되는 N2O를 저감하기 금속촉매를 제조하여 반응성 테

스트를 수행하였다. 또한 이 촉매를 대량으로 생산하기 위한 압출성형을 하는 데 있어, 압출

성형에 필요한 바인더 및 첨가물의 변화에 따른 성형물의 물리적 성질에 대한 연구가 이루어

졌다. 


